
 

 

 

第 40 回 NEDO 研究評価委員会 

議事次第 

 
平成 26 年 11 月 27 日（木）14 時 00 分～17 時 00 分 

NEDO 2301～2303 会議室 

 
1. 開会 

2. 第 39 回委員会に付議された評価報告書（案）に対する委員会コメントに 

ついて【報告】 

3. 平成 26 年度設置の分科会による評価結果について【審議】 

(1)超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発（中間評価） 

(2)次世代照明等の実現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発／ 

次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発（事後評価） 

(3) 生活支援ロボット実用化プロジェクト（事後評価） 

(4) 有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発（中間評価） 

(5) グリーン・サステイナブル・ケミカルプロセス基盤技術開発／ 

資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発／ 

触媒を用いる革新的ナフサ分解プロセス基盤技術開発（事後評価） 

(6)超電導技術開発／高温超電導ケーブル実証プロジェクト（事後評価） 

4. 評価制度の見直しについて【非公開討議】 

5. その他 

6. 閉会 

 


